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Geburtsdatum: 28. Mai 1963

Nationalitat: deutsch

Mitglied des Aufsichtsrats seit 15. Dezember 2014

AUSBILDUNG

1989 Diplom in Volkswirtschaftslehre, Universitat Passau

BERUFLICHER WERDEGANG

1989 Mitarbeiterin im Controlling, Siemens AG

1994 Leiterin Controlling und Accounting, Eupec GmbH & Co. KG

1997 Leitungsfunktionen Finanzen und Controlling im Geschéftsbereich Halbleiter,
Siemens AG

1999 Verschiedene kaufméannische Leitungsfunktionen in der Infineon Technologies AG

2005 Verschiedene Leitungsfunktionen bei der Qimonda AG

2009 Leiterin Controlling Geschéftsbereich Silicones, Wacker Chemie AG

2014 Leiterin Konzernentwicklung, Wacker Chemie AG

2018 Leiterin Zentralbereich Sales & Distribution, Wacker Chemie AG

06/2026 Im Ruhestand

WEITERE MITGLIEDSCHAFTEN IN GESETZLICH ZU BILDENDEN INLANDISCHEN
AUFSICHTSRATEN SOWIE IN  VERGLEICHBAREN IN- ODER  AUSLANDISCHEN
KONTROLLGREMIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

Keine

PERSONLICHE ODER GESCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN GEM. EMPFEHLUNG C.13 DES
DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Keine
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RELEVANTE KENNTNISSE, FAHIGKEITEN UND ERFAHRUNGEN

Frau Sieglinde Feist verfligt Gber weitreichende Erfahrungen in allen fir den Finanzbereich des
Unternehmens relevanten Gebieten. Hierzu gehéren insbesondere Fragen der internationalen
Rechnungslegung, des Controllings und des Risikomanagements. Sie war in ihrer Karriere in
diversen Leitungsfunktionen von Unternehmen aus der Halbleiterbranche tatig und besitzt aufgrund
dieser Erfahrung exzellentes Sektor-Knowhow. Als ehemalige Leiterin der Konzernentwicklung
eines boérsennotierten und international aufgestellten Chemieunternehmens bringt Frau Feist
profunde Kenntnisse und Expertise zur strategischen Ausrichtung und Entwicklung des Unterneh-
mens in die Aufsichtsratsarbeit ein.
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